財團法人國家實驗研究院晶片系統設計中心

晶片製作業務承辦人(94年度)

更新時間：94年2月25日

歡迎您使用94年度晶片實作組提供的業務聯絡，有關製程資料/晶片製作/儀器設備使用申請或技術諮詢方面的問題，請隨時聯絡相關業務承辦人。電話：03-5773693, 傳真：03-5783372 下載網址：http://www2.cic.org.tw/chip_fabrication/index.html 進入選項「事前說明會」。
	製程資料申請

	業務承辦人：陳怡華小姐，分機131, Email: eva@cic.org.tw 

郵寄「製程資料保密同意書」收件地址/收件人：新竹市科學園區展業一路26號7F 晶片中心/陳怡華小姐收

	晶片製作申請

	製  程  名  稱
	技術方面
	申請方面

	1. UMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS
	陳益誠先生，分機201，
Email:ycchen@cic.org.tw
使用Cell-Based Flow：

林俊賓先生，分機163，Email:cplin@cic.org.tw
	* 教育性-測試元件-前瞻性：

張惠禎小姐，分機174,

Email: jenny@cic.org.tw
*產研界/學校自費：

簡靜美小姐，分機162,

Email: mei@cic.org.tw

	2. TSMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS
	簡廷旭先生，分機202，
Email:thchien@cic.org.tw
使用Cell-Based Flow：

王朝琴先生，分機193，Email:saho@cic.org.tw
	

	3. TSMC 0.35um Mixed Signal (2P4M) CMOS
	彭罡竚先生，分機132，Email:kangchu@cic.org.tw

使用Cell-Based Flow：

許志賢先生，分機147，Email:chhsu@cic.org.tw
使用MEMS：

陳永霖先生，分機139，Email:ylchen@cic.org.tw
	

	4. TSMC 0.35um 3P3M SiGe BiCMOS
	陳憲穀先生，分機191，Email:hkchen@cic.org.tw
	* 教育性-測試元件-前瞻性：

陳怡華小姐，分機131, 

Email: eva@cic.org.tw
* 產研界/學校自費：

簡靜美小姐，分機162, 

Email: mei@cic.org.tw


	5. TSMC 0.13um Mixed Signal (1P8M) CMOS
	張文旭先生，分機176，Email:wenshu@cic.org.tw
	

	6. WIN 0.15um PHEMT
	蕭旭峰先生，分機175，
Email:hfs@cic.org.tw
	

	7. GCTC HBT
	陳憲穀先生，分機191，Email:hkchen@cic.org.tw
	

	郵寄晶片製作申請資料：

收件地址：新竹市科學園區展業一路26號7F，學校→收件人：張惠禎，產研界/學校自費→收件人：簡靜美

	儀器設備使用

	儀器設備使用申請或技術諮詢
竹科：張恆茹小姐，分機，192, Email: henzu@cic.org.tw, 

南區辦公室：鄭順安先生，電話：06-5053041*109，Email: sacheng@cic.org.tw
繳交測試報告

傳送電子檔測試報告（Word格式）至：testadm@cic.org.tw即可，無須再郵寄測試報告書面資料。

GaAs 製程、CMOS 0.18、0.25、0.35及 SiGe製程 – 竹科 張恆茹小姐（03)5773693-192

Testkey – 各製程負責人， 例如：UMC 0.18um Mixed Signal (1P6M) CMOS 負責人 陳益誠先生，TSMC 0.35um Mixed-Signal (2P4M) CMOS使用Cell-Based Flow 負責人許志賢先生。Testkey部分尚須繳交完整量測數據與元件等效模型。


